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дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

(далее - программа) 

Учебный план программы «Применение атомно-силовой микроскопии для анализа 

низкоразмерных систем» 
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1 Классификация низкоразмерных материалов 1 1    

2 Основные технологии и особенности 

получения конформных нанопокрытий 
3 3    

3 Методы сканирующей зондовой микроскопии 8 4 4   

4 Применение АСМ для анализа морфологии и 

свойств наноразмерных пленок 
4 2 2   

 Итоговая аттестация 2    зачет 

 Итого 18 10 6  2 

 

 

 

* - промежуточная аттестации и текущий контроль в программе не предусмотрены 
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 Составлен на основании  раздела 3 утвержденной программы и установленного макета  

https://technolog.edu.ru/fakulteti/tcentr_dopolnitelnogo_obrazovaniya

